INSTITUTO
FEDERAL
Rio de Janeiro

EDITAL N° 017/2023

Ministério da Educagdo

Secretaria de Educacgdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro — IFRJ

Diretoria Ajunta de Acesso, Concursos e Processos Seletivos - DACPS

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA POS-GRADUAGAO LATO SENSU

RESULTADO PRELIMINAR DA AVERIGUAGAO DE CANDIDATO PESSOA COM DEFICIENCIA (PcD)

290002598 |ABRAAO DANZIGER DE MATOS* TECNOLOGB?ZT?NUCﬁﬁc_IgT&;; (ELII-:E UCACAD A NAO APTO FALTOSO
290003300 |DANIELLE FRANCIS JOSE DA SILVA* TECNOLOGBT:T?NUCC&C_?TLA(\;E) OELIIEE UCACAO A NAO APTO FALTOSO
250005056 _|RODOLFD ROCHA PROLA™ TECNOLOGICA - ENGENHEIRD PAULO O FRONTIN APT0
290005147 _|WAGKER MACHADO DA SILYA TECNOLOGICA - ENGENHEIRD PAULO O FRONTIN 10
250000529 |KLELSON RODRIGUES 00 CARNO™ GESTAO DE PROJETOS . NEGOCIOS B TECROL0GH D% o
290003952  |NILSON EDUARDO DA SILVA CHAGAS** GESIL'?:%II:; ;CIT&OOJ E-II—ECI)\ISGEI\II\I:IEGI(I:SIEZECAOT;IEC Egég_?_:g DA APTO
250007370 |AORANA 005 SANTOS ROSA FRSINO OE TGRS E CULTURAS AFRICANA EAFRO- o
290004814 |TATIANE DA SILVA OLIVEIRA DIAS GONCALVES* ENSINO DE CIENCIASR;OEISEAJS/EN?:\RE)IOLOGlA E Quikica NAO APTO FALTOSO

*Candidato convocado para averiguacao presencial, apds analise de laudo médico enviado durante as inscricoes, realizada pela Comissao de Deficiéncia Declarada, em atendimento ao subitem

5.27.2.1

**Candidato dispensado de averiguacao presencial, apds apos analise de laudo médico enviado durante as inscricoes, realizada pela Comissao de Deficiéncia Declarada, em atendimento ao
subitem 5.27.2.1
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